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MEGHÍVÓ 

Emel Razzouk 

okleveles anyagmérnök PhD értekezésének nyilvános védésére 

2026. augusztus 24-én (hétfő) 11:00 órakor kerül sor, melyre tisztelettel meghívom. 
 

A nyilvános védés személyes jelenléttel kerül megrendezésre, melyhez online hozzáférést biztosítunk. 
 

A védés helyszíne: 
3515 Miskolc-Egyetemváros B/1. épület III. em. 312. számú 

intézeti előadóterem 
 

Az online elérhetőség linkje: 

https://teams.microsoft.com/meet/386591428305679?p=J6B5KC42GVKLfO8tSd Értekezlet azonosítója: 386 591 428 305 679 

PIN-kód: RA66Yn6e 

Az értekezés címe: 
Surface Conversion Treatment on HPDC Al-Si Alloy using Anodizing and Plasma 

Electrolytic Oxidation 

 Témavezető: Prof. Dr. Török Tamás, Dr. Koncz-Horváth Dániel 
Bíráló Bizottság: Elnök: Prof. Dr. Baumli Péter egyetemi tanár, ME  Pótelnök, nem tag: Prof. Dr. Szilágyi Imre Miklós egyetemi tanár, ME Titkári feladatokkal megbízott tag: Dr. Mikó Tamás tudományos főmunkatárs, ME  

Tagok: Prof. Dr. Telegdi Judit professor emeritus, Óbudai Egyetem  
Dr. Lukács Attila egyetemi docens, Pannon Egyetem  

 Dr. Mikó Tamás tudományos főmunkatárs, ME  Bírálók: Prof. Dr. Benke Márton egyetemi tanár, ME  

 Dr. Mészáros Gábor tudományos főmunkatárs, HUN-REN TTK  

 

Az értekezés és tézisfüzet megtekinthető az alábbi linkeken: 

 Értekezés: http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_52071_section_51873.pdf Tézisek-magyar: 
http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_52071_section_51874.pdf 

 

Miskolc, 2026. július 24.  
 

Prof. Dr. Mertinger Valéria a 

Doktori Iskola vezetője 

 

Anyag- és Vegyészmérnöki Kar 

H-3515 Miskolc, Egyetemváros 
Telefon: +36 46 565-091 

avkdekani@uni-miskolc.hu 

www.avk.uni-miskolc.hu 
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